
2016年度第１回理事会議事録 

 

平成２８年４月２６日午後４時５５分，東京都港区の機械振興会館において，理事８名（総理事数

８名）及び監事２名（総監事数２名）の出席のもとに，理事会を開催し，下記議案につき可決確定

の上，午後５時００分散会した。 

 

1. 会長・副会長の選任について 

２０１６年４月２６日の２０１６年度定時社員総会で承認された２０１６年度理事の内、下平美文

氏を２０１６年度代表理事に、山元良高氏を副会長に選出する旨が説明され、これを全会一致で承

認した。議長は、下平美文氏を代表理事に、山元 良高氏を副会長に選任することが可決されたこと

を宣言した。なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

代表理事（会長） 下平 美文 

副会長      山元 良高  

 

上記の決議を明確にするため，この議事録を作成し，出席理事及び出席監事の全員がこれに記名押

印する。 

 

平成２８年４月２６日 

一般社団法人ディスプレイ国際ワークショップ理事会 

 

代表理事 下平 美文 

理事 奥村 治彦 

同  面谷 信  

同  小村 真一 

同  櫻井 宏巳 

同  志賀 智一 

同  髙取 憲一 

同  山元 良高 

監事 小南 裕子 

同  伊達 宗和 


